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MEMORIA DESCRIPTIVA 

para solicitar

P A T E N T E  D E  I N V E N C I O N  

e n

E S P A Ñ A

. por VEINTE aütos

a nombre de N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENyAHRIBKEN, entidad ho­

landesa, establecida en Emmasingel 29, Eindhoven, Holanda, 
por:

, "UN TUBO DE DESCARGAS ELECTRICAS".
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El invento se refiere a los tubos de descargas 

eláctricaspnlos cuales, en el cnrso de la fabricación, 

tiene lugar una descarga en oxígeno y despuds la transfe­

rencia de un metal activo por vaporización, y de mn modo
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general a los tubos áe descargas que bontienen un cátodo 

foto-eléctrico, electrodos de emisión secundaría, etc,, 

tales como las células foto-eléctricas, iconoscopios, tu­

bos multiplicadores, transformadores de imágenes y apara­

tos análogos.

Estos tubos contienen siempre, además del cá­

todo foto-eléctrico, cierto numero da otros electrodos, 

t-clas como ánodos, electrodos de concentración, pantallas, 

etc. Con fines determinados se utilizan frecuentemente 

electrodos de'plata aplicados, por ejemplo, sobre le pa­

red en forma da espejos. En la fabricación del cátodo fo­

to-eléctrico en un tubo de este género, uno capa de sopor­

te para electrodo, por ejemplo plata, es oxidada cuan­

do ge produce una descarga do oxigeno. Además, un metal 

activo, -tés particularmente cesio, es transferido por va­

porización; a partir del vapor, este cesio se deposita so­

bre la superficie de plata oxidada, al paso que forma óxi­

do de cesio. Finalmente, este electrodo es activado paro 

formar un cátodo foto-electrlco. Especialmente si entre 

la fuente de cesio prevista en ¿1 tubo y ¿1 electrodo a 

producir :-.e encuentran electrodos del género precitado, 

por ejemplo electrodcs áe concentración y análogos, se for­

ma un cátodo foto-eléctrico, en el procedimiento arriba 

descrito, no sólo en el lugar deseado, sino también en la 

proximidad de los otrot. electrodos situados en el inte­

rior del tubo y destinados a desempeñar otra función. En 

una palabra, se producen superficies foto-sensibles en el 

interior del tubo en lugares no desea-dos. Además la do­

sificación exacta del cesio sobre el electrodo foseado
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puede resultar fuertemente obstaculizada.

Pueden remediarse estos inconvenientes utili­

zando metales no oxidables, por ejemplo los del grupo de 

platino. Sin embargo, ésto supone el inconveniente da di­

ficultar ja confección de tubos de este género desde el 

punto dt ./teta económico o técnico.

blñma planteado. Un tubo realizado conforme al invento 

contiene, entre otros, un electrodo revestido ce no óxi­

do alcalino y uno o varios electrodos que pueden servir, 

por ejemplo, de elementos de o encentraci ón o de pantallas, 

y puedten al efecto estar constituidos por plata. Estos 

electrodos están revestidos superficialmente de una capa 

en extremo delgada de uno o varios óxidos inorgánicos de 

berilio, magnesio, aluminio, circonio, torio o silicio. 

Estos óxidos son muy estables, absorben muy poco metal 

alcalino, no fijan este metal químicamente y pueden ser 

..'.pilcados en forme do una película bastante delgada para 

ser permeable a los electrones, poro impermeable o los 

lorias. La expresión "en extremo delgada" quiere decir un 

grueso del orden de ó,0.1 micrones o monos.

de la manera conocida, por ejemplo, por vaporización a 

partir de una hélice en una materia de punto de fusión 

elevado, por ejemplo, tungsteno. Sin embargo, en una for­

ma de realización particular del presente invento, se pue­

de seguir, para aplicar una película de bióxido de sili­

cio, el procedimiento siguiente: se aplica sobre lo su­

perficie de un electrodo de plata una solución de ortosi-

E1 presente invento da otra solución al pro­

bas capas descritas arriba pueden aplicarse
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Meato de etilo, por ejemplo, regando o barnizando con la 

solución este electrodo. Después se seca a temperatura 

de unos lno? C., y en el curso de la desecador: dicho or- 

t-osilicato 30 descompone y queda una película en extremo 

delgada de bióxido le silicio. 3ste procedimiento tiene 

la ventaja de que lt película puede disponerse en forma 

sencilla antes o después del montaje o la aplicación de 

los electrodos sobre la pared interior del tubo, y se pue­

de prescindir de un procedimiento de vaporización realiza­

do en el vacío en el interior del tubo.

Los medios arriba descritos permiten realizar 

una mejor dosificación del cesio en los tubos de este gé­

nero .

La descripción que sigue con referencia al di­

bujo anexo, dado a título de ejemplo no limitativo, hará 

comprender bien come puede realizarse el. invento, del cual 

"armen parte, por supuesto, las particularidades ene re­

saltan tanto del texto como del dibujo.

A título de ejemplo, la figuro única del di­

bujo representa esquemáticamente un iconoscopio compues­

to de una parte 1, en cuyo interior se encuentran el cá­

todo y los electrodos auxiliares, y una parte 2, en la 

cual va dispuesta la pantalla mosaico 3. Lsta pantalla 

asta reprosentade esquemáticamente en la figura, que mues­

tra además el cátodo 4 y loe electrodos cilindricos 5 y 

6, que pueden tener la forme ge revestimientos aplicados 

sobre la pecad y están constituidos por plata. Un el in­

terior dal tubo pueden disponerse otros v.arios electrodos, 

por ejemplo, un cilindro de H'ehnelt, otros electrodos de

90
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concentración, etc., aunque estos electrodos no están 

representados en el dibujo. 7 es una pastilla de. cesio 

con ayuda de la cual debe ser actitada la pantalla mosai­

co 3, cil cesio vaporizado se ve obligado a pasar en con­

tacto con loa electrodos 5 y 6 y podría entonces ser ab­

sorbido y fijado químicamente por estos electrodos, sien­

do imposible en este caso una doáificación exacta del ce­

sio. Según al invento, para evitar este- inconveniente, 

se han revestido loa alectrolos 5 y ó do una capa delga­

da de uno o varios de los óxidos mencionados, de manera 

que nb puede tener lug.r un.< absorción o fijación quiñi 

cu del cesio, pudienúo entonces formarse del ¡ido debido 

la pantalla mosaico

Esta solicitud, que corresponde a la presenta­

do en Holanda, ¿l ¿4 -3e Agosto de 1939, bajo al número 

94.949, se acoge a los beneficios del artículo $1 del Es­

tatuto vigente sobre Propiedad Industrial.

^. = = ,= N O T A  .====^==

110 Los puntos de invención propia y nueva que se

presentan para que sean objeto de esta Patente de Inven­

ción en Espada, son los siguientes:

1?. Un tubo de descargas elóc^ricas con un e- 

leotrodo revestido de un óxido alcalino, por ejemplo un 

115 cátodo foto-eléctrico, y uno o varios electrodos, con pro

íerencia de plata, estando revestidos estos últimos elec­

trodos de una película sn extremo fina de uno o varios de 

los óxidos d* silicio, circonio, berilio, magnesio, torio
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o aluminio; pudiendo dicho tubo presentar la particulari­

z o  fdádde que el grueso de la película de óxido de silicio,

circonio, berilio, magnesio, torio o aluminio aplicada 

sobre el electrodo, por ejemplo de plata, no es superior 

a 0,01 miorones.

2*. Un tubo de descargas eléctricas.

125 Tal y como se ha descrito en la Memoria que

antecede, ilustrado en el dibujo que se acompaña y para 

los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de seis hojas esoritas a 

máquina por una sola oara.

Madrid a 1$  SEP. 194!
P. A.
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